技术领域及背景​
技术领域  ​        

本发明涉及二氧化锆，具体涉及一种镁稳定二氧化锆的电熔制造方法。​ ​
背景技术  ​        

二氧化锆有三种晶型一单斜型、四方型和立方型，随着温度的升高单斜型​二氧化锆可转变成四方型二氧化锆、立方型二氧化锆，同时伴随有体积收缩的​变化。随着温度的降低立方型二氧化锆逐渐转变成四方型二氧化锆，最后又回​到单斜型二氧化锆，同时伴随有体积膨胀的变化。所以单斜型二氧化锆不能制​造成定型的制品，必须引入适量的稳定剂，当前生产的镁稳定二氧化锆的制造​方法有烧结法和电熔法，其产品在陶瓷、化工、冶金等行业中得到广泛应用，​但如用于冶金连铸用的功能耐火材料中时，其抗侵蚀性和热震稳定性达不到使​用要求。目前镁稳定氧化锆的缺陷是：材料不致密，气孔率高，稳定化率波动​大，不能满足冶金行业功能耐火材料的要求。​ ​        

